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요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

  [발명의 명칭]

화상 판독장치

  [도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 화상판독장치의 실시를 나타낸 모방단면도.

제2도 (a) 내지 제2도 (b)는 제1도에 사용하는 광학적 평판을 나타낸 모방단면도.

제3도는 제2도 (a) 내지 제2도 (b)에 나타낸 광학적 평판으로 이루어진 광학적 평판으로 이루어진 광학
적 평판 어레이를 다른 방향에서 본 모방 단면도.

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

22 : 조명광원, 23,45 : 광학적 평판 어레이(array), 24 : 광센서, 26,32,37 : 원고, 31,36,41 : 광학적 
평판.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

광학적 센서를 설치한 이미지 센서기체와 피판독 물체 사이에 광학계를 설치하고, 조명광원에 의하여 전
술한 피판독 물체에 조사된 조사광의 반사광을 전술한 광학계에 의해 전술한 광학센서 위로 도달시켜서 
광신호를 화(畵)신호로서 판독하는 화상판독 장치에 있어서, 조명광원으로부터 피판독 물체에 도달하는 
빛과, 전술한 피판독 물체에서 반사되어 광학센서 위에 도달하는 빛은 실질적으로 동일한 광학계를 통과
하는 것을 특징으로 하는 화상판독장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 전술한 광학계에 입사되는 조사광의 광로의 각도와, 전술한 피판독 물체에서 반사된 반
사광이 전술한 이미지 센서 기체에 도달하는 빛의 광로의 각도와는 실질적으로 동일한 전술한 광학계중
에 있어서 다르며, 또한 전술한 광학계에 입사되는 조사광의 광로와 전술한 피판독 물체에서 반사된 반
사광이 전술한 이미지 센서 기체에 도달하는 빛의 광로중 적어도 어느 한쪽이 실질적으로 동일한 전술한 
광학계중에 설치된 완전 반사면에서 반사되는 것을 특징으로 하는 화상판독장치.
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청구항 3 

제1항에 있어서, 전술한 광학계는 여러개의 광 투과성의 평판을 함유하는 것을 특징으로 하는 화상판독
장치. 

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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